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* PVD: Physical Vapor Deposition AR-QE ve MUHENDISLIK
» CVD: Chemical Vapor Deposition
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yeni Urdn
MiDAS®

COATING SYSTEMS

MiDAS/ PVD-4T

Cihaz Zn, Au, Al, Ag ve benzeri
malzemeleri plastik, kagit ve deri
gibi ylzeyler zerine kaplamak
icin Ozel olarak tasarlanip
Uretilmistir.

Doért adet 1sil buharlastirma
kaynaginin yanisira iki adet glg
kaynagi ve iki adet kalinlik élgiim
cihazina sahiptir.

Teknik Ozellikler

Temel Basing Diizeyi: < 2x107 Torr

Kazan: Paslanmaz celik ve prizmatik

Alttag: 60x75 cm silindirik dénen tutucu ve
50x60 cm konkav tutucu

Kalinlik Olgimi: Kuartz Kristal Osilatér ile

Kontrol: Tam otomatik

VAKSIS®

AR-GE ve MUHENDISLIK

Her Hakki Sakhdir. © 2017



e-pulten

Vaksis Vakum Sistemlen Biiltemi
Yil: 7, Sayi: 21, Ekim 2017

yeni Urdn
PVD-3T Small

Sistem plastik, kagit ve deri gibi
yuzeyler lGzerine Zn, Au, Al, Ag
ve benzeri malzemeleri
buharlastirmak icin 6zel olarak
tasarlanmustir.

e

Ug adet sl buharlastirma
kaynadi, bir adet gl¢ kaynagi ve
bir adet kalinlik élgiim cihazina
sahiptir.

Teknik Ozellikler

Temel Basing Dizeyi: < 1x105Torr

Kazan: Paslanmaz Celik ve prizmatik

Alttas Boyutu: 21 cm x 30 cm boyutundaki
ince esnek alttaglar tagiyabilir

Kalinhk Olgiimii: Kuartz Kristal Osilatér ile

Kontrol: Tam otomatik
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AR-GE ve MUHENDISLIK
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etkinlikler

BioEl 2018 Uluslararasi Biyoelekironik Kig
Okulu, Tirol, Avusturya (10-17 Mart 2018)

http.//'www.jku.al/conferences/content/e216103/

BioEl 2018 Uluslararsi Biyoelekironik Kig Okulu bu
yil 10-17 Mart 2018 tarihleri arasinda
Avusturya’nin Tirol kentinde gergeklestirilecektir.

Vaksis etkinligin sponsoru olacak, etkinlik
dlanindaki  standda  ilgili  katiimcilara
bulusacaktr.
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